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© Vorrichtung zum gas- und flussigkeitsdichten Versiegeln der Gehause von galvanischen Elementen 

© Efne Vorrichtung zum gas- und flussigkeitsdichten Ver- 
siegeln der Gehause von galvanischen Elementen, die die 
Form einer dunnen Flachzelle besitzen, durch Ultraschall- 
verschwei&ung von Kunststoffschichten der Gehause- 
bauteile enthait eine Ambosspiatte (2), die als Auflage der 
zu verbindenden Teile dient, der eine zur Ultraschallver- 
schweifcung dienende Sonotrode (4) gegeniiberseht. Die 
Ambosspiatte (2) ist zentrisch zur Sonotrode (4) gelagert 
und in ihren Randbereichen mit Fuhrungsmitteln (6) und 
Federn (5) versehen. 

Die zentrische Lagerung besteht aus einer kugelformigen 
Auflage (3). Auf der Oberflache der Ambosspiatte (2) ist 
ein isolierendes Material, insbesondere eine Keramikplat- 
te (10) angeordnet. 
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Beschreibung 

[0001] Gegenstand der Erfindung ist eine Vorrichtung 
zum gas- und flussigkeitsdichten Versiegeln der Gehause 
von galvanischen Elementen, die die Form einer dunnen 5 
Flachzelle besitzen, durch UltraschallverschweiBung von 
Kunststoffschichten der Gehausebauteile. 
[0002] Galvanische Elemente in Form von dunnen und 
flachen Zellen sind bekannt und beispielweise 1 der 
EP862 227A1 zu entnehmen. Bei derartigen Zellen sind 10 
positive und negative Elektrode unter Zwischenlage von Se- 
paratoren, beispielsweise zwischen zwei als Gehausebau- 
teile dienenden Kunststofffblien, angeordnet, die gas- und 
fliissigkeitsdicht miteinander verbunden werden. Die die 
Gehausebauteile bildenden Folien konnen auch metallisierte 15 
Kunststofffolien sein oder Metallfolien, beispielsweise 
Kupferfolien, die an den zum Inneren der Zelle weisenden 
Randbereichen mit einem Kunststofrmaterial beschichtet 
sind, welches nach dem Zusammenbau verschweiBt wird. 
[0003] Zur Verbindung dieser Gehausebauteile dient oft 20 
ein SchweiBverfahren, bei dem die Bauteile auf einem zu ei- 
ner Sonotrode ausgerichteten Amboss fixiert werden und 
dann mittels Ultraschall miteinander verschweiBt werden. 
[0004] Aufgabe der Erfindung ist es, diese Ultraschallver- 
schweiBung auch bei sehr dunnen galvanischen Elementen 25 
zuverlassig zu gewahrleisten. 

[0005] Diese Aufgabe wird erfindungsgemaB bei der ein- 
gangs genannten Vorrichtung durch die kennzeichnenden 
Merlanale des Anspruchs 1 gelost. In den Unteranspruchen 
sind vorteilhafte Ausgestaltungen der Vorrichtung angege- 30 
ben. 

[0006] Im Folgenden ist der Gegenstand der Erfindung an- 
hand der Figuren naher dargestellt. 

[0007] Fig. 1 zeigt einen Querschnitt durch eine erfin- 
dungsgemaBe Vorrichtung. Fig, 2 zeigt eine Draufsicht auf 35 
die Vorrichtung und Fig. 3 einen Teilschnitt durch die Vor- 
richtung. 

[0008] Die erfindungsgemaBe Vorrichtung besteht im we- 
sentlichen aus einer Tragerplatte 1, auf der eine Amboss- 
platte 2 zentrisch zu einer oberhalb der Ambossplatte 2 an- 40 
geordneten Sonotrode 4 gelagert ist. Als Lagerung dient 
vorzugsweise eine Kugel 3. Die Ambossplatte 2 ist durch in 
ihren Randbereichen angeordnete Fiihrungsmittel 6, bei- 
spielsweise Bundschrauben, gelagert und durch Druckfe- 
dern 5 stabilisiert. An der Ambossplatte ist ein Zentrierrah- 45 
men 7 iiber Senkschrauben 12, Abstandshalter 13 und Zen- 
trierstifte 8 befestigt. Auf der Ambossplatte 2 ist eine wei- 
tere Platte 10 aus isolierendem Material, beispielsweise aus 
Glas oder aus keramischem Material oder auch eine Stahl- 
platte, angebracht. Zwischen dieser Platte 10 und der Am- 50 
bossplatte 2 ist eine dlinne Klebeschicht vorgesehen. Diese 
Klebeschicht wirkt als Entkopplung, sodass der Sitz der zen- 
trischen Lagerung bzw. der Kugel 3 nicht durch die Ul- 
traschalleinwirkung zerstort wird. 

[0009] In den Zentrierrahmen 7 wird der nicht naher dar- 55 
gestellte Folien verbund, der das galvanische Element bildet, 
eingelegt und entlang der Kontur 14 verschweiBt. Die Sono- 
trode 4 ist zentrisch gegenuber der Kugel 3 angeordnet. 
[0010] Die obere Ambossplatte ist in Ruhestellung durch 
die Druckfedern 5 frei vom Kugelsitz am Anschlag der 60 
Bundschrauben 6 gelagert. Diese Bundschrauben 6 sind so 
abgestimmt, dass bereits eine Grobausrichtung zur Sono- 
trode 4 gegeben ist. Zum VerschweiBen fahrt die Sonotrode 
4 auf den in die Ausnahme des Zentrierrahmens 7 eingeleg- 
ten Folien verbund, der die Zelle bildet und druckt die Am- 65 
bossplatte 2 in den Sitz der Kugel 3. Da die Kugel 3 zen- 
trisch zur Sonotrode 4 angeordnet ist, richtet sich die Am- 
bossplatte 2 exakt zur Sonotrode 4 hin aus. Die Amboss- 


platte 2 gleicht somit Unparallelitaten im Bereich von bei- 
spielsweise 1/100 mm aus. Die mit den Fuhrungsmitteln 
bzw. Bundschrauben 6 erzielte grobe Ausrichtung verhin- 
dert ein zu groBes Wippen der Ambossplatte 2, sodass auf 
die Zellenbestandteile keine Krafte einwirken, die diese ge- 
geneinander verschieben konnten. 

[0011] Die erfindungsgemaBe Vorrichtung ermoglicht das 
prazise VerschweiBen von sehr dunnen Teilen, wie zum Bei- 
spiel das Versiegeln von Lithium-Flachzellen, die fur elek- 
tronische Chipkarten vorgesehen sind und beispielsweise 
nur eine Dicke von 0,4 mm besitzen. 

Patentanspruche 

L Vorrichtung zum gas- und flussigkeitsdichten Ver- 
siegeln der Gehause von galvanischen Elementen, die 
die Form einer dunnen Flachzelle besitzen, durch Ul- 
traschallverschweiBung von Kunststoffschichten der 
Gehausebauteile, dadurch gekennzeichnet, dass sie 
eine Ambossplatte (2) enthalt, die als Auflage der zu 
verbindenden Teile dient, und der die zur Ultraschall- 
verschweiBung dienende Sonotrode (4) gegenubersteht 
und dass die Ambossplatte (2) zentrisch zur Sonotrode 
(4) gelagert ist und dass die Ambossplatte (2) in ihren 
Randbereichen mit Fuhrungsmitteln (6) und Federn (5) 
versehen ist. 

2. Vorrichtung nach Anspruch 1, dadurch gekenn- 
zeichnet, dass die zentrische Lagerung aus einer kugel- 
formigen Auflage (3) besteht. 

3. Vorrichtung nach Anspruch 1 oder 2, dadurch ge- 
kennzeichnet, dass auf der Oberflache der Amboss- 
platte (2) ein isolierendes Material, insbesondere eine 
Keramikplatte (10) angeordnet ist. 

4. Vorrichtung nach den Anspruchen 1 bis 3, dadurch 
gekennzeichnet, dass an der Ambossplatte (2) Zentrier- 
stifte (8) zur Aufhahme einer Zentrierplatte (7) vorge- 
sehen sind. 

5. Vorrichtung nach einem der Anspriiche 1 bis 4, da- 
durch gekennzeichnet, dass zwischen Ambossplatte (2) 
und Platte aus isolierendem Keramikmaterial (10) eine 
dunne Klebeschicht vorgesehen ist. 
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Figur 2 



Figur 3 
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